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8 d’abril de 2011 - TROBADA TECNICA del GE-IIC

Us de resines de baix pes
molecular com a vernissos

Amb la participacio de:

E. René de la Rie (National Gallery of Art, Washington DC)
Ana Ordoiez i Lourdes Domedel (CRBMC)

Seguiment per VIDEOCONFERENCIA des de Catalunya

Sala d’actes de I’Escola Politécnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltra (UPC)
Avda. Victor Balaguer, s/n
08800 Vilanova i la Geltra

- ]

Traduccio simultania de I’anglés al castella
Certificats d’assistencia
Preu: 15€

INSCRIPCIO OBERTA FINS EL 6 D’ABRIL

Cal enviar un correu electronic a vernissos2011@gmail.com tot indicant “Inscripcié” a 'assumpte
i adjuntant:

*Justificant de pagament.
Lingrés de la quota s’ha de fer al nUmero de compte de I’ACARC:

2100-3276-78-2200028882 (“La Caixa”)

*Dades personals:
-Nom i Cognoms.
- Teléfon de contacte.
Es reservara placa per ordre d’inscripcio fins a exhaurir la capacitat de la sala. Lorganitzacio es reserva el dret de suspendre la

videoconferéncia si no hi ha un nombre minim de persones inscrites. En aquest cas, es retornaria I'import integre de la quota.
Si el participant cancella la seva inscripci6 sense causa justificada, no es retornara I'import ingressat.
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